
➢ MEMS 技術
➢ 最小圧力範囲 250Pa デジタル/アナログ出力
➢カスタマイズパッケージ対応
➢デジタルメーター又はデジタル表示器への組込

PRESSURE SENSING SOLUTION

高性能ポリアミドハウジング
(CAD, 射出成型 & 加工)

薄膜 Al2O3 基板
FR4, BT or LDS も可能

アプリケーション
に合わせた
補償と校正

CMOS SSC 統合

MEMS 
圧力センサーチップ
8“ プロセス

アプリケーション

✓ 医療機器
✓ IoT
✓ HVAC
✓ 産業用オートメーション
✓ スマート家電


